
 

 

首席辨理士│机械•材料│NAM IP Group 

 

申昌学  

 

YEAR OF PRACTICE  

 2008年~ 至今 

 

 EDUCATIONAL BACKGROUND  

 弘益大学 机械工程系 学士(2002)  

 

ADMISSIONS  

/ AFFILIATIONS  

 辨理士 (2008, 第45届) 

 大韩辨理士协会 (KPAA) 

 

 TECHNICAL EXPERTISE 

 通用机械、汽车零部件、医疗器械、OLED制造设备、机器人等 

 家电及空气解决方案 

CONTACT  

 Tel: 02-6714-1165 

 Email: chshin@nampat.co.kr 

 语言：韩文/英文 

 PROFESSIONAL E X P E R I E N C E  

 针对大、中、小型公司进行全面深入的专利挖掘，并撰写专利申请文件 

 为国内大学及研究机构提供专利挖掘与撰写服务；同时，协助进行技术等级划分，以促进产学

研的紧密结合 

 负责国内外专利及PCT国际专利的申请，以及审查意见的答复 

 处理外观设计的国内外申请，包括海牙国际外观设计注册，并回复相关审查意见 

 提供专利/外观设计侵权鉴定、无效宣告服务及FTO（自由实施）分析 

 专利/外观设计相关的审判及诉讼业务 

 编制手术机器人领域的专利图谱并进行专利分析 

 RFID应用轮胎领域的专利分析 

 环保汽车热管理模块领域的专利图谱编制及专利分析 

 半导体应变片领域的专利图谱编制及专利分析 

 进行显示基板加工技术的侵权风险分析 

 薄膜晶体管基板（TFT）的侵权分析 

 搭载薄膜晶体管基板的显示装置的有效性评估分析。 
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